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米国 AerNos,Inc.の株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年 9 月 28 日開催の取締役会において、米国の次世代ガスセンサーメー

カーである AerNos,Inc.（以下「AerNos社」といいます。）の第三者割当増資を引受けるこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．株式取得の理由 

 AerNos 社は、カーボンナノチューブを用いた MEMS(注 1)に高度なデータサイエンス技術を

組み合わせることで、様々な種類のガスを同時に検知することが可能な高精度センサーを

開発し、小型化、省力化、自動キャリブレーション機能(注 2)等も実現させたことで、ガス

センサーのウェアラブル、スマートフォン、その他 IoT デバイスへの実装を可能としまし

た。 

 当社は、AerNos社の次世代ガスセンサーの将来性を踏まえ、同社への投資を行うとと 

もに、将来的に同社の技術を主に当社グループのマーケティングリサーチサービス及びセ

キュリティ分野における新たなサービス、製品等へ活用できないか検討しており、AerNos

社との関係を強化するため、AerNos社の株式を取得することといたしました。 

 

２．AerNos社の概要 

(１) 名称 AerNos,Inc. 

(２) 所在地 San Diego Science Center 3030 Bunker Hill St., Suite 

105, San Diego, CA 92109, USA 

(３) 代表者の役職・氏名 Sundip R. Doshi, CEO 

(４) 事業内容 ガスセンサーの開発・販売 

(５) 設立年月日 2016年 9月 

 

３．株式取得の概要 

(１) 取得株式の種類 シリーズ A優先株式 

(２) 取得日 平成 29年 10月 2日（予定） 

 

(注 1)MEMS 

Micro Electro Mechanical Systemsの略。微細な電気部品や機械部品を集積化した、極小の電気 

機械システム。 

(注 2)自動キャリブレーション機能 

   計測器の偏りを自動的に補正する機能。 

以 上 


